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Valvula Mariposa Eje Centrado Tipo Wafer mafusa
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Presion de trabajo 1,6MPa N. PARTE MATERIAL
Test Rrefsién 2,4MPa 1 Cuerpo Fundicién Ddctil
revestimiento 5 Asiento EPDM

Test presion cierre 1,76MPa 3 Eje inferior SS416
Conexion de brida PN10/PN16/ANSI CL150 ] DI con revestimiento

Temp de trabajo -20°C -100°C 4 Disco de Nylon

Medio adecuado Agua 5 Eje superior SS416
Esténflar de t.iiseﬁo API609 6 Palanca Aluminio

(Brida - brida)
Test Normativa API598 EN10204 3,1
Tamaiio H1 H2 L L1 L2 D1 (PN10/16)

DN50 70 193 170 42 32 1254 -220
DN65 76 206 170 45 47 145 4 - 320
DN80 89 218 170 45 65 1604 - 220
DN100 104 243 200 52 91 1804 - 220
DN125 120 263 260 55 112 2104 - 224
DN150 132 283 260 56 146 2404 - @24
DN200 167 228 355 61 193 2924 - 224 2954 - 324
DN250 202 265 355 66 245 PN10 3504 - 226 PN16 3624-9226
DN300 233 295 505 7 293 4004 - 926 406 4 - 26
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